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摘要(译)

公开了一种用于超声探头（ 14 ）的声学透镜（ 20 ）。声学透镜包括内
表面（ 26 ），用于面向超声换能器（ 40 ）的发射表面（ 46 ）并用于
接收超声波来自超声换能器的波。声学透镜还包括用于发射在内表面处
接收的超声波的外表面（ 24 ），其中内表面形成为凸形弯曲表面并且其
中至少一个凹部（ 34 ）与内表面的边缘相关联，用于捕获模具材料。
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